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INSTITUTO
FEDERAL

Rio de Janeiro

EDITAL N° 017/2023

Ministério da Educag¢do

Secretaria de Educagao Profissional e Tecnoldgica

Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia do Rio de Janeiro — IFRJ

Diretoria Ajunta de Acesso, Concursos e Processos Seletivos - DACPS

PROCESSO SELETIVO UNIFICADO PARA POS-GRADUAGAO LATO SENSU

CONVOCACAO PARA A AVERIGUACAO DA HETEROIDENTIFICACAO RACIAL

Sala 36 - Campus IFRJ/Volta Redonda - Rua
Antonio Barreiros, n° 212, Nossa Senhora

290001639 DANIEL CAMILO DE MELO ERNESTO Automacao Industrial e Robotica - Volta Redonda 29/11/2023 14 Horas
’ das Gracas, Volta Redonda (entre o Clube
Nautico e o Estadio da Cidadania) - RJ
Sala 36 - Campus IFRJ/Volta Redonda - Rua
290005032 |YURI LUCAS BRAGA NASCIMENTO Automaco Industrial e Robética - Volta Redonda 29/11/2023 15 Horas | Antonio Barreiros, n® 212, Nossa Senhora

das Gracas, Volta Redonda (entre o Clube
Nautico e o Estadio da Cidadania) - RJ
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